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Obecné prednasky
1) Procesy na rozhrani plyn - pevna latka

Obecna charakteristika vazanych plynu, plyny adsorbované na povrchu: interakce
v plynech, sorpce a desorpce plynu, vypafovani a kondenzace.

Doc. Mgr. Pavel Slaviéek, Ph.D., Ustav fyzikalni elektroniky, PfF MU Brno

2) Cerpaci systémy pro ziskavani vysokého vakua

Transportni vyvévy, vysokovakuové i primarni, turbomolekularni, (difuzni), principy
a technicka data. Vyvévy zalozené na vazbé plynt (kryogenni a kryosorpéni,
iontové sorpcni), principy a prace s nimi, technicka data.

Doc. Ing. Zbynék Hulek, CSc. Praha — Zbraslav

3) Getry - principy a aplikace

Rozdéleni getru. Interakce plynU s getry, jak getr pracuje. Nevypafované getry
(NEG). Rozdéleni NEG, jejich charakterizace a jejich vyuziti. Aplikace NEG v
synchrotronech a urychlovacdich, problematika jejich Cerpani. Aktivace NEG.
Fyzikalné chemické vlastnosti NEG.

Doc. RNDr. Karel Masek, Ph.D., Katedra fyziky povrchu a plazmatu, MFF UK, Praha

4) Méreni tlaku v oboru vysokého vakua

Fyzikalni principy metod méfeni nizkych tlakd v oboru vysokého vakua. Kapacitni
membranové vakuometry. Vakuometr s rotujici kulickou. lonizacni vakuometry s
horkou a studenou katodou. Kalibrace vakuometrli pro obor vysokého vakua.
Mé&feni parcialnich tlaku.

RNDr. Tomas Gronych, CSc., Katedra fyziky povrchu a plazmatu, MFF UK, Praha



5) Navrh vakuovych systému v oboru vysokého vakua

Principy a zasady konstrukce v oboru vysokého a ultravysokého vakua. Pouziti
vhodnych materialtd s vhodnou tenzi nasycenych par, desorpce &astic, uzaviené
objemy, funkéni povrchy, funkéni kontakty soucasti a jiné pfiklady konstrukénich
detailll, které mohou byt problematické ve vakuovych systémech.

Ing. Michal Palenicek, Activair s.r.o., Brno

Aplikace

6) Navrh a realizace vakuovych systému pro urychlovace

Obecné zasady, specifické problémy pfi navrhu vakuovych systémd pro
urychlovace, Cerpani urychlovaci (UHV a pomocné vakuové okruhy), pfiklady
aplikaci v CERN (LHC, CLIC), ETH (AMS) a v Dubné (NICA, DC280).

RNDr. Pavel Hedbavny, CSc., Vakuum Praha s. r. 0., Praha

7) Vakuové systémy pro transport laserovych svazki v ELI
Beamlines v Dolnich Brezanech

Projekt ELI-Beamlines, Navrh vakuovych systému pro transport laserovych svazku,
pozadavky kladené na Cistotu vakuovych zafizeni pro laserové systémy, instalace
velkych vakuovych komor, Centralni rozvod vakua.

Ing. Lukas Brabec, EL| Beamlines Dolni Bfezany

8) UHV vakuové systémy pro SEM a TEM mikroskopy

Potfeba UHV v SEM a vliv na vykon SEM, Cistota vyroby SEM, kriticka kritéria pro
vakuové systémy v SEM, automatizace vakuovych systéma.

Ing. Peter Tvarozek, PhD. Thermo Fisher Scientific



